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Przeptywomierze Micro Motion® z serii H

Przeptywomierze Micro Motion z serii H
gwarantujg wysokiej doktadnosci pomiary
natezenia przeptywu i gestosci wtasciwie dla
wszystkich medidéw przy zachowaniu czystosci
na poziomie niespotykanym w zadnych innych
dwururkowych przeptywomierzach Coriolisa.
Ten sam przeptywomierz moze stuzyé do
bezposrednich pomiaréw natezenia przeptywu
masowego i objeto$ciowego dla cieczy, gazéw

i zawiesin, bez koniecznosci dodatkowych
kalibracji. Niezalezno$c¢ ich dziatania od profilu
rozktadu predko$ci medium oznacza, ze czujniki z
serii H mozna zainstalowa¢ w dowolnym miejscu
rurociagu, bez instalacji kosztownych
dodatkowych odcinkow prostoliniowych lub
prostownic strumienia. Dzigki temu uzyskuje sie
wymierne oszczednosci kosztow instalacji

i obstugi.

Wspotpraca z dowolnymi przetwornikami

Czujniki z serii H mogg wspolpracowaé z szerokg
gamag przetwornikéw Micro Motion z technologig
MVD. Czujniki z serii H mniejsze od H300 moga
by¢ podtgczone réwniez do standardowych
przetwornikow Micro Motion z wykorzystaniem
kabla 9-zytowego. Uzytkownik moze wybraé
przetwornik zintegrowany z czujnikiem lub
montowany zdalnie w sterowni systemu lub w tym
samym obszarze co czujnik. Czujniki z serii H
komunikujg sie z wykorzystaniem protokotéw
FOUNDATION™ fieldbus, Profibus—PA, Modbus® lub
HART®.
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Konstrukcja spetniajaca oczekiwania
uzytkownikow

Przy konstrukcji czujnikéw z serii H zostato
wykorzystane bogate doswiadczenie firmy Micro
Motion. Czujniki z serii H dostepne sg w szerokiej
gamie przytgczy procesowych, z wyjsciami
pradowymi lub impulsowymi, ze standardowym
wyswietlaczem i wbudowanym sumatorem.

Przeptywomierze Micro Motion z serii H

sg przeznaczone do pracy w srodowiskach
agresywnych i posiadajg certyfikaty do prac

w obszarach zagrozonych wybuchem wydane
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie,
Japonii i wielu innych krajach na catym Swiecie.

Urzadzenia firmy Micro Motion zwigkszajg
efektywnos¢ produkcji, produkcje i jej
zyskownosé. Na catym Swiecie pracuje w chwili
obecnej ponad 400 000 przeptywomierzy

Micro Motion. Wszedzie tam, gdzie uzytkownikowi
zalezy na dokfadnym i pewnym pomiarze
przeptywu, wtasciwym rozwigzaniem sg
przeptywomierze Micro Motion.

tatwos¢ instalacji i obstugi

e Brak specjalnych wymagan montazowych

e Brak koniecznosci instalacji odcinkéw
prostoliniowych

Brak koniecznosci instalacji urzgdzen
do kondycjonowania przeptywu

e Brak czesci ruchomych, a co za tym idzie brak
czesci zuzywajacych sie lub ulegajgcych
Zniszczeniu

e Brak koniecznosci wykonywania okresowe;j
kalibraciji

e Brak wymagan regularnych przegladow
technicznych
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Bezposrednie pomiary natgzenia przeptywu
masowego lub objetosciowego

Bezposrednie pomiary natezenia przeptywu
masowego zapewniajg odpornos¢ czujnikow
Micro Motion z serii H na zmiany ci$nienia,
temperatury lub medium procesowego. Ten sam
czujnik moze stuzy¢ do pomiaréw cieczy, gazow
i zawiesin.

Wysoka doktadno$¢ pomiaréw

Doktadnosé¢ 0.15% dla cieczy i 0.5% dla gazéw
oznacza lepszg jako$¢ produkcji i mniejsze straty.
Czujniki z serii F mierzg gestosc¢ cieczy

z doktadnoscig do 0.002 g/cm?®.

Latwos¢ czyszczenia

Do aplikacji w srodowiskach czystych, czujniki
Micro Motion z serii H sg dostarczane z gtadkim
wykonczeniem powierzchni zewnetrznej, co
umozliwia utrzymywanie urzgdzenia w czystosci.

Standardy higieniczne

Czujniki Micro Motion z serii H charakteryzuja sie
gtadkoscig powierzchni wewnetrznych 32 Ra
(0.8 um), co spetnia wymagania norm 3-A i
EHEDG. Wszystkie czujniki z serii H moga byé
zainstalowane w sposéb gwarantujgcy
samoodwadnianie.

Czujniki Micro Motion z serii H sg rowniez
dostepne w wersji z podwyzszong gtadkoscig
powierzchni. Zastosowanie metody
elektropolerowania uzyskuje sie gtadkosé
powierzchni 15 Ra (0.4 um).

3-A

Czujniki Micro Motion z serii H posiadajg atesty
3-A dla urzadzen dla przemystu mleczarskiego.

EHEDG

Czujniki Micro Motion z serii H posiadajg atesty
European Hygienic Equipment Design Group'.
Czujniki z serii H spetniajg wymagania higieniczne
Dyrektywy 98/37/EC, dodatek 1 (dodatkowe
wymagania higieny i bezpieczenstwa pracy dla
okreslonych kategorii urzgdzen), rozdziat 2.1
(urzadzenia do przetworstwa zywnosci). Wyniki
testéw wskazujg, ze czujniki Micro Motion z serii
H moga by¢ czyszczone w miejscu montazu (CIP)
€0 najmniej tak dobrze, jak przewdd rurowy
referencyjny.

ASME BPE

Czujniki Micro Motion z serii H zostaty
zaprojektowane, aby doktadnie wypetnia¢ normy
ASME urzadzen biotechnologicznych (BPE).

Podwéjne uszczelnienie

Czujniki Micro Motion z serii H mogg by¢
dostarczone z podwojng obudowg gwarantujgca
petng szczelnosé. Wszystkie czujniki poddawane
sg cisnieniowemu testowi szczelnosci,

a uzytkownik wraz z czujnikiem otrzymuje
dokumentacje zawierajgcg opis weryfikacji
bezpieczenstwa czujnika zgodny z normg

ASME B31.3.

1. Atest EHEDG dla czujnika H300 w trakcie wydawania.
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Dane metrologiczne dla cieczy

Masowego Objetosciowego!”
Ib/min kg/godz gal/min I/godz
Maximum flow rate H025 76 2068 9 2068
HO050 180 4900 22 4900
H100 820 22320 98 22320
H200 2350 63960 282 63960
H300 10000 272000 1200 272000
Doktadno$é¢® Przetwornik +0.15% natgzenia przeptywu®

z technologig MVD
+0.15% natezenia przeptywu

{( stabilnos¢ zera
“L\natezenie przeptywu

Wszystkie inne
przetworniki®

) X 100} % natgzenia przeptywu

Repeatability Przetwornik +0.10% natezenia przeptywu®
z technologig MVD

+0.10% natezenia przeptywu

J{l( stabilnosé zera
“L2\natezenie przeptyw

Wszystkie inne
przetworniki®

X 100} % natezenia przeptywu

Ib/min kg/godz gal/min I/lgodz
Stabilnos¢ zera H025 0.0065 0.1765 0.0008 0.1765
HO50 0.020 0.544 0.002 0.544
H100 0.080 2177 0.010 2177
H200 0.256 6.965 0.031 6.965
H300 0.80 21.76 0.096 21.76

(1) Maksymalne natgzenie przeptywu objgtosciowego podano dla medium o gestosci 1 g/cm®. Dla mediow o gestosci innej niz

1 g/cm®, maksymalne natgZenie przeptywu objetosciowego jest réwne maksymalnemu natgzeniu przeptywu masowego
podzielonemu przez gestos¢ medium.

(2) Podane doktadnosci natezenia przeptywu obejmujg efekty powtarzalnosci, liniowosci i histerezy.

%Os;:;era , to doktadnosc¢ = :[(W) X 100] % natezenia przeptywu

natezenie zera
. S s 2(stabilnos’é zera) -

in = #z| —o)———— x 1 9 .

i stabilnos¢ +[3 nateZenie zora X 00} % natezenia przepltywu

(4) Model H300 moze wspdipracowac tylko z przetwornikami z technologig MVD.

(3) Gdy natezenie przeptywu <
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Dane metrologiczne dla cieczy cig daiszy

Typowa doktadnos$é, zakresowos¢ i spadek cisnienia przy wspoétpracy z przetwornikami MVD

Aby okresli¢ doktadnos¢, zakresowos¢ i spadek cisnienia dla konkretnych warunkéw procesowych nalezy wykorzystaé
program doboru firmy Micro Motion dostepny na stronie www.micromotion.com.
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Nominalne natezenie przeptywu, % wartosci maksymalnej
Zakresowos¢ 40:1 20:1 2:1
Dokfadnos$¢ (= %) 0.39 0.20 0.15
Spadek cisnienia
psi 0.1 0.3 14.2
bar 0.01 0.02 0.98

Pomiary gestosci (tylko dla cieczy)

Doktadnosé¢ +0.002 g/cm?® +2.0 kg/m®

Powtarzalnosé +0.001 g/cm?® +1.0 kg/m®

Przeptywomierze Micro Motion® z serii H



Dane metrologiczne dla gazu

Przy doborze czujnika dla gazu nalezy pamigtaé, ze doktadno$¢ pomiardw jest funkcjg natezenia przeptywu masowego
niezaleznego od temperatury, ci$nienia lub sktadu medium. Jednakze spadek cisnienia zalezy od temperature procesowe;,
ci$nienia i sktadu medium. Z tego powodu przy doborze czujnika dla konkrenej aplikacji pomiaru gazu nalezy wykorzysta¢
program doboru firmy Micro Motion dostepny na stronie www.micromotion.com.

Masowego Objetosciowego'"

Ib/min kg/godz SCFM Nm?3/godz

Typowe natezenia przeptywu, ktére daja spadek cisnienia 10 psid (0.68 bar) dla powietrza przy temperaturze 20 °C
i ci$nieniu 100 psi (6.8 bar)

H025 2 55 27 42
HO050 6 182 89 141
H100 33 904 442 699
H200 78 2376 1162 1840
H300 488 14,865 7270 11512

Typowe natezenia przeptywu, ktore daja spadek cisnienia 50 psid (3.4 bar) dla gazu ziemnego (masa czasteczkowa
16.675) przy temperaturze 20 °C i ciSnieniu 34 bar

H025 7 209 177 281

HO050 25 686 583 972

H100 125 3405 2894 4575

H200 326 8956 7611 12,690

H300 1856 50,989 43,331 72,247
Doktadno$c® Przetwornik +0.50% natgzenia przeptywu®

z technologig MVD

+0.70% natezenia przeptywu
+K stabilnos¢ zera
“L\natezenie przeptywu

Wszystkie inne
przetworniki®

) X 100} % natezenia przeptywu

Powtarzalno$é® Przetwornik +0.25% natezenia przeptywu®
z technologig MVD

+0.35% natezenia przeptywu

{( stabilnos¢ zera

“L\natezenie przeptywu

Wszystkie inne
przetworniki®

) X 100} % natezenia przeptywu

Ib/min kg/godz
Stabilnos¢ zera HO025 0.0065 0.18
H050 0.020 0.54
H100 0.080 2.18
H200 0.256 6.97
H300 0.800 21.76

(1) Standardowe warunki referencyjne (SCFM) to cisnienie 14.7 psia i temperatura 68 °F. Normalne warunki referencyjne (Nm®godz)
to cisnienie 1.013 bar i temperatura 0 °C.

(2) Podane doktadnosci natezenia przeptywu obejmujg efekty powtarzalnosci, liniowosci i histerezy.

(3) Gdy natezenie przeplywu _Stabilnosc zera to doktadnosé = l{(stab/lnosc zera

) x1 00} % natezenia przeptywu

0.005 natgzenie zera
. aooes 1 (stabilnoéé zera) o L
i stabilnos¢ i[ 5\ natezZenic zera x 1 00} % natezenia przeptywu.

(4) Model H300 moze wspdipracowac tylko z przetwornikami z technologig MVD.
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Dane metrologiczne dla gazu ciyg daiszy

Typowa doktadnos$é, zakresowos$¢ i spadek cisnienia dla czujnika H100 z technologia MVD

Powietrze w temperaturze 20 °C, ci$nienie statyczne przedstawiono na wykresie
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Natezenie przeptywu

Gaz ziemny (masa czasteczkowa 16.675) w temperaturze 20 °C, ci$nienie statyczne przedstawiono na wykresie
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Natezenie przeptywu

Objetos¢ standardowa lub normalna
Objetosci standardowe i normalne sg “quasi masowymi” jednostkami natezenia przeptywu dla ustalonego sktadu medium.
Objetosci standardowe i normalne nie zmieniaja sie z ciSnieniem roboczym, temperaturg lub gestoscig. Znajomos¢ gestosci
w warunkach standardowych lub normalnych umozliwia skonfigurowanie przeptywomierza Micro Motion tak, by wskazywat
objetod¢ standardowg lub normalng bez koniecznosci kompensaciji ciSnieniowej, temperaturowej lub gestosci. Patrz system
EXPERT,™ dostepny na stronie www.micromotion.com lub w biurze przedstawicielskim Emerson Process Management.

Przeptywomierze Micro Motion® z serii H



Dopuszczalne tempratury i dane metrologiczne

Temperatura medium procesowego
Czujnik z zintegrowanym procesorem lokalnym lub przetwornikiem
Czujnik z procesorem lokalnym w wersji wysokotemperaturowej
Czujnik ze skrzynkg przytgczeniowg standardowg lub w wersji
wysokotemperaturowej

Temperatura otoczenia

CSA Czujnik ze skrzynkg przytgczeniowg
lub zintegrowanym przetwornikiem IFT9701

Czujnik z procesorem lokalnym
Czujnik z zintegrowanym przetwornikiem MVD

ATEX®
Doktadnosé +1 °C £0.5% odczytu w °C
Powtarzalnosé +0.2°C

'C
-50 do +180t"
-50 do +180

—100 do +180

60 maksymalnie

—40 do +60
—40 do +60

Patrz wykresy
na stronach 12-13

(1) Wartosci dopuszczalne temperatury medium procesowego dla zintegrowanego procesora lokalnego lub z zintegrowanym
przetwornikiem, jesli temperatura otoczenia nie przekracza +33 °C dla przetwornikéw MVD i +22.5 °C dla Modelu IFT9701.
Informacje o dopuszczalnych temperaturach medium procesowego dla wyzszych temperatur otoczenia mozna uzyskac

u producenta.

(2) Kod temperatury ATEX “T” i klasyfikacja obszaru zagrozonego wybuchem zalezg od maksymalnej temperatury medium

procesowego i temperatury otoczenia. Patrz strony 12—13.
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Cisnienia dopuszczalne

psi
Rurki pomiarowe" Czujnik ze standardowym 1450
wykonczeniem powierzchni

Czujnik z podwyzszong gtadkoscig 1015
powierzchni

bar

100

70

Zgodnos¢ z Dyrektywa PED Czuijniki spetniajg wymagania Dyrektywy Europejskiej 97/23/EC z 29 maja 1997 dotyczace;j

urzgdzen pneumatycznych

Dla podwdjnej obudowy
zgodnej z norma

Cisnienie niszczace dla
podwdjnej obudowy
zgodnej z norma

ASME B31.3 @ ASME B31.3
psi bar psi bar
Obudowa® H025 166 11.4 1884 130
HO050 135 9.3 1530 105
H100 109 7.5 1281 88.3
H200 64 4.4 760 52.4
H300 256 17.7 2630 180

(1) Dopuszczalne cisnienie w temperaturze 25 °C, zgodnie z normg ASME B31.3. Dla wyzszych temperatur pracy cisnienie

maksymalna musi by¢ zmniejszone w sposob nastepujgcy

Rurki pomiarowe (czujniki ze stali nierdzewnej 316L)

94 do 148 °C Brak
149 do 180 °C 7.2% zmniejszenia

Brak

7.2% zmniejszenia

(2) Obudowa czujnika jest wytrzymata na cisnienie tylko w przypadku zamowienia opcji podwdjnej obudowy.

Obudowa (wszystkie czujniki)

Przeptywomierze Micro Motion® z serii H



Wptyw czynnikéw Srodowiskowych

Wptyw

Wptyw temperatury procesowej jest zdefiniowany jako:

temperatury procesowej e W przypadku pomiaréw natezenia przeptywu masowego, najwigksze przesunigcie zera
spowodowane zmiang temperatury medium procesowego od temperatury, przy ktérej
czujnik byt kalibrowany.

e W przypadku pomiaréw gestosci, maksymalne przesunigcie poziomu statego
pomiaréw spowodowane zmiang temperatury medium procesowego od temperatury,
przy ktérej czujnik byt kalibrowany.

Wplyw cis$nienia

H025
HO050
H100
H200
H300

Wptyw temperatury procesowej

% maksymalnego natezenia
przeptywu masowego na ‘C

+0.00175
+0.00175
+0.00175
+0.00175
+0.0040

doktadno$¢ pomiaréw gestosci

na‘C

g/cm?®

+0.0001
+0.0001
+0.0001
+0.0001
+0.0001

kg/m?

+0.1
+0.1
+0.1
+0.1
+0.1

Woptyw cis$nienia jest definiowany jako zmiana czuto$ci pomiaréw natezenia przeptywu

i gestosci spowodowana zmiang cisnienia procesowego, przy ktérym przeptywomierz byt

kalibrowany. Wptyw cisnienia moze by¢ skorygowany.

H025
HO050
H100
H200
H300

H025
HO050
H100
H200
H300

Wptyw cisnienia na doktadnos¢ pomiaréw natezenia przeptywu

% natezenia na 1 psi

—0.001
—-0.001
—-0.001
—0.001
-0.001

% natezenia na 1 bar

-0.015
-0.015
-0.015
-0.015
-0.015

Wptyw cisnienia na doktadno$¢ pomiarow gestosci

% natezenia na 1 psi

Brak

—0.00003
—0.00004
—0.00003
—0.00003

% natezenia na 1 bar

Brak

-0.43
—-0.58
-0.43
-0.43
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Atesty do prac w obszarach zagrozonych wybuchem

CSA jest agencja kanadyjska wydajacg atesty akceptowane w Kanadzie i U.S.A (CU-S) ATEX jest Dyrektywg europejska.

CSAiC-US
Modele H025, HO50, Czujnik z zintegrowanym Klasa |, strefa 2, grupy A,B,Ci D
H100 i H200 przetwornikiem IFT9701 Klasa Il, strefa 2, grupy F i G
Czujnik ze skrzynkg Klasa I, strefa 1, grupy Ci D
przytaczeniowg Klasa |, strefa 2, grupy A, B, Ci D
Klasa Il, strefa 1, grupy E, Fi G
Czujnik z procesorem lokalnym Klasa |, strefa 1, grupy Ci D
lub z zinte?(rowal\r/\lyrg I Klasa I, strefa 2, grupy A, B, Ci D
przetwornikiem Model 1700 ;
lub 2700 Klasa ll, strefa 1, grupy E, Fi G
Model H300 Czujnik ze skrzynka Klasa I, strefa 1, grupy Ci D
przytagczeniowg Klasa |, strefa 2, grupy A, B, Ci D

Klasa ll, strefa 1, grupy E, Fi G

Czujnik z procesorem lokalnym Klasa I, strefa 1, grupy Ci D

lub z Zintegkrowa'\r;lyrg | Klasa |, strefa 2, grupy A, B,Ci D
przetwornikiem Model 1700 )
lub 2700 Klasa Il, strefa 1, grupy E, Fi G

Przeptywomierze Micro Motion® z serii H
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Atesty do prac w obszarach zagrozonych wybuchem cig daiszy

ATEX™

Modele H025, HO50,
H100 i H200

Czujnik z zintegrowanym
przetwornikiem IFT9701

EEx ib [IC T1-T6

Czujnik z zintegrowanym
procesorem lokalnym
lub przetwornikiem
Model 1700/2700

EEx ib [IC T1-T5

Czujnik ze skrzynka
przytaczeniowg

EEx ib [IC T1-T6

Maksymalna temp. otoczenia (°C) Maksymalna temp. otoczenia (°C)

Maksymalna temp. otoczenia (°C)

920

80
70
60

55

Nachylenie
=-050°Cnai1°C

/ medium

50
40
30

T1-T2

20
10

225

T6 T5 T4 T3

108

58 73 \/115

-40 -20

920

T T T T T T T T T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Temperatura medium w czujniku ("C)

200

80 4
70 4
60

55

Nachylenie
=-025'Cnai°C
medium

50 4
40 4

T1-T2

30
20 4
10 o

04
-10
—20 -
-30

33

T5 T4 T3

69 93 104

-40

-20

T T T T T T T T T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Temperatura medium w czujniku ("C)

200

55

T1-T2

T6 T5 T4 T3

58 73 108

—40

-20

T T T T T T T T T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Temperatura medium w czujniku ("C)

200

(1) Kod oznaczenia ATEX “T” zalezy od maksymalnej temperatury pokazanej na wykresie.
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Atesty do prac w obszarach zagrozonych wybuchem i daiszy

ATEX™

Model H300

Czujnik z zintegrowanym
procesorem lokalnym
lub przetwornikiem
Model 1700/2700

EExib IIB T1-T5

Czujnik ze skrzynka

przytaczeniowg

EEx ib IIB T1-T6

Maksymalna temp. otoczenia (°C)

Maksymalna temp. otoczenia (°C)

920

80
70+
60

55

50

Nachylenie

=-0.25'Cna1°C
medium

40
30
20 -
10 4

~10 -
—20 -
30

47.84

T5

73

T4

103

108

T3

173

~-T1-
T2

—40

—20

20 40

T
60

T T
80 100

T
120

Temperatura medium w czujniku (*C)

T
140

T
160

180 200

55

T —|T2

T6

58

T5

T4

73

108

T3

-20

20 40

T
60

T T
80 100

T
120

Temperatura medium w czujniku ("C)

T
140

T
160

180 200

(1) Kod oznaczenia ATEX “T” zalezy od maksymalnej temperatury pokazanej na wykresie.

Przeptywomierze Micro Motion® z serii H
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Materiaty konstrukcyjne

Czesci stykajace sie z medium™  Czujnik ze standardowym  Stal nierdzewna 316L, polerowanie powierzchni
wykoriczeniem 32 Ra (0.8 um) surface finish
powierzchni

Czujnik z podwyzszong Stal nierdzewna 316L, elektropolerowanie powierzchni
gtadkoscig powierzchni 15 Ra (0.4 um)
Obudowa Czujnik Stal nierdzewna 304L

Procesor lokalny Stal nierdzewna CF-3M lub aluminium pokrywane farbg
epoksydowg; NEMA 4X (IP 65)

Skrzynka przytaczeniowa Aluminium pokrywane farbg epoksydowg; NEMA 4X (IP 65)

(1) Ogdlne zasady ochrony przeciwokorozyjnej nie biorg pod uwagi streséw cyklicznych i dlatego nie mozna ich stosowac przy
wyborze materiatu czesci stykajacych sie z medium przeptywomierza Micro Motion. Informacje na temat prawidfowego doboru
materiatow konstrukcyjnych mozna znalez¢ w poradniku firmy Micro Motion.

Masa

Masy podano dla przeptywomierzy z
przytaczem sanitarnym.

HO025 HO050 H100 H200 H300
kg kg kg kg kg
Czujnik z zintegrowanym 7 7 11 21 —
przetwornikiem IFT9701
Czujnik z zintegrowanym 6 7 11 19 62
procesorem lokalnym®
Czujnik z procesorem lokalnym 7 7 11 20 62
w wersji wysokotemperaturowe;j"
Czujnik z zintegrowanym 7 8 12 22 64
przetwornikiem Model 1700 lub 2700
Czujnik ze skrzynkg przytagczeniowg 4 5 8 19 61
Czujnik ze skrzynkg przytagczeniowg 5 5 9 19 62

w wersji wysokotemperaturowej

(1) Masy podano dla czujnika z obudowg procesora lokalnego ze stali nierdzewnej. W przypadku wyboru obudowy procesora z
aluminium (kody obudowy Q, V, Wi'Y) nalezy odjac 2 kg.
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Wymiary

Czuijnik z procesorem lokalnym

Wymiary

2% 1/2"-14 NPT
z gwintem

wewnetrz

przytacze do ptukania
z zaslepka

szesciokatng (

w cale

(mm)

nym —\

opcja)

Wym. A +1/8"

(=3)

25/8
(67)

| — 1/2'—14 NPT
lub

Wersja

wysokotemperaturowa

R M20 x 1.5
. i
M1
cJ
; —— >
—D
Wymiary™
Model (o D E F M N P Q R S
H025 cale 5/8 51/8 93/4 213/16 47/16 211/16 913/16 8 1/16 13/4 71/2
(mm) (15) (130) (247) (72) (112) (69) (249) (205) (44) (191)
HO050 cale 5/8 6 3/4 117/8 215/16 47/16 211/16 913/16 8 1/16 13/4 9
(mm) (15) (171) (301) (74) (112) (69) (249) (205) (44) (229)
H100 cale 7/8 91/8 14 7/8 41/8 41116 215/16 101/16 85/16 2 12
(mm) (22) (232) (378) (104) (119) (75) (255) (212) (50) (305)
H200 cale 13/4 129/16 177/8 55/8 59/16 37/8 10 15/16 9 1/4 27/8 14
(mm) (44) (319) (454) (144) (141) (98) (278) (234) (73) (356)
H300 cale 31/2 71/4 27 3/4 57/8 71/4 59/16 12 5/8 1015/16 41/2 21
(mm) (89) (185) (704) (150) (184) (141) (321) (277) (114) (533)

(1) Wymiary A i B, podano w tabelach na stronie 19.
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Wymiary cigg dalszy

Czuijniki z zintegrowanym przetwornikiem Model 1700 lub 2700

Wymiary w ((:r?llren )
Wym. A +1/8"
- 2x13/16 =3)
(1)
2x 1/2"-14 NPT .‘ 2716
lub (62) d411/16
M20 x 1.5 (119)
x 1/2"-14 NPT
211/16 L 2 22 gwintem N
(69) wewnetrznym —
S przytacze do ptukania
@ z zaslepka
szesciokatng (opcja)
e "
| i : s
R | L]
) ll:ll.{lnl_l_ll NORMAL rLcwlr: JI_H%
¢ ‘T LWym. 2B
— S
| 0
| —
\_i,)
fe— F — S
7 3/16
(182)
Wymiary®
Model C D E F G H R S
HO025 cale 5/8 51/8 93/4 213/16 411/16 6 1/16 13/4 71/2
(mm) (15) (130) (247) (72) (119) (154) (44) (191)
HO050 cale 5/8 6 3/4 117/8 215/16 411/16 6 1/16 13/4 9
(mm) (15) (171) (301) (74) (119) (154) (44) (229)
H100 cale 7/8 91/8 147/8 41/8 415/16 6 15/16 2 12
(mm) (22) (232) (378) (104) (126) (160) (50) (305)
H200 cale 13/4 12 9/16 177/8 55/8 513/16 7 13/16 27/8 14
(mm) (44) (319) (454) (144) (148) (182) (73) (356)
H300 cale 31/2 71/4 27 3/4 57/8 71/2 87/8 41/2 21
(mm) (89) (185) (704) (150) (191) (225) (114) (533)

(1) Wymiary A i B, podano w tabelach na stronie 19.
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Wymiary cigg dalszy

Czujnik ze skrzynka przytaczeniowa

) 1 Wersja
Wymiary w ?;; ) wysokotemperaturowa
Wym. A +1/8"
, (=3)
2x 1/2' —14. NPT
wowrgtomm- ) 3172
przytacze do ptukania (89) 3/4714 NPT
z za$lepka przepust
szeéciokatng (opcja) kablowy
R o '
¢l i
NORMAL FLOW, I T00
o] ——
—>S
D
— >
|/ |/
fa— F —m
Wymiary™®
Model Cc D E F | J P Q R S
HO025 cale 5/8 51/8 93/4 213/16 113/16 33/16 87/16 71/8 13/4 71/2
(mm) (15) (130) (247) (72) (47) (80) (214) (181) (44) (191)
HO50 cale 5/8 6 3/4 117/8 215/16 113/16 33/16 87/16 71/8 13/4 9
(mm) (15) (171) (301) (74) (47) (80) (214) (181) (44) (229)
H100 cale 7/8 91/8 147/8 41/8 2116 37/16 811/16 73/8 2 12
(mm) (22 (232)  (378)  (104)  (53) (87) (220)  (187)  (50) (305)
H200 cale 13/4 129/16 177/8 55/8 3 4516 99/16 81/4 27/8 14
(mm) (44) (319) (454) (144) (76) (109) (243) (209) (73) (356)
H300 cale 31/2 71/4 27 3/4 57/8 411/16 6 11 3/8 101/16 41/2 21
(mm) (89) (185) (704) (150) (119) (152) (289) (255) (114) (533)

(1) Wymiary A i B, podano w tabelach na stronie 19.
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Wymiary cigg dalszy

Czuijnik z zintegrowanym przetwornikiem Model IFT9701

; cale
Wymiary w (mm)
53/4
41/4 18/4 (146)
(107) (44) 3/4"—14 NPT Komora
lub M20 x 1.5 przytaczy
dla zasilania elektrycznych
@' BEB88 X
[ L —gprzqucze do pg;ruka%ia (13) lub M20 x 1.5
z zaslepka szesciokatng Uziemieni dla okablowania
i K (migdzy dwoma (opcja) budowy Wyjsciowego
przepustami)
R —_
S W ; i i ;
T 1 — T
C ‘T 'l: L Wym. @ B
——
D
— >
e— F — S
E
Wym. A +1/8"
(=3)
Wymiary®
Model (o D E F K L R S
H025 cale 5/8 51/8 9 3/4 213/16 7 13/16 14 1/16 13/4 71/2
(mm) (15) (130) (247) (72) (199) (358) (44) (191)
HO50 cale 5/8 6 3/4 117/8 2 15/16 7 13/16 15 11/16 13/4 9
(mm) (15) (171) (301) (74) (199) (398) (44) (229)
H100 cale 7/8 91/8 147/8 41/8 8 1/16 18 5/16 2 12
(mm) (22) (232) (378) (104) (205) (466) (50) (305)
H200 cale 13/4 12 9/16 17 7/8 55/8 8 15/16 22 5/8 27/8 14
(mm) (44) (319) (454) (144) (228) (575) (73) (356)

(1) Wymiary A i B, podano w tabelach na stronie 19.
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Opcje przytaczy

Opcije przytaczy dla czujnika H025"

1/2—cala przytgcze sanitarne (kompatybilne z Tri—-Clamp)

15mm DIN 11851 aseptyczne
15mm DIN 11864—1A aseptyczne
8A IDF Typ CLF-W aseptyczne

Opcje przytaczy dla czujnika HO50"

3/4-inch przytacze sanitarne (kompatybilne z Tri-Clamp)

15mm DIN 11851 aseptyczne
15mm DIN 11864—-1A aseptyczne
15A IDF Typ CLF-W aseptyczne

Opcje przytaczy dla czujnika H100"

1-inch przytgcze sanitarne (kompatybilne z Tri—-Clamp)

25mm DIN 11851 aseptyczne
25mm DIN 11864-1A aseptyczne
1s IDF Typ CLF2-W aseptyczne

Opcje przytaczy dla czujnika H200"

2-inch przytagcze sanitarne (kompatybilne z Tri—-Clamp)

50 mm DIN 11851 hygienic coupling
50 mm DIN 11864-1A aseptyczne
2s IDF Typ CLF2-W aseptyczne

Opcje przytaczy dla czujnika H300"

3—inch przytagcze sanitarne (kompatybilne z Tri—-Clamp)

DN80 DIN 11851 aseptyczne

DN80 DIN 11864-1A aseptyczne

DNB80 DIN 11864—-2A aseptyczne kotnierzowe
DN76.1 IDF (ISO 2853) aseptyczne

3s IDF Typ CLF2-W aseptyczne

DN76 SMS 1145 aseptyczne

Kod Wymiar A Wymiar B

przytacza do zabudowy Srednica zewnetrzna
cale (mm) cale (mm)

121 15 15/16 (404) 1 (25)

222 16 5/8 (423) Rd 34 x 1/8

676 16 5/8 (423) Rd 34 x 1/8

665 15 15/16 (404) 1 3/8 (35)

322 17 3/8 (441) 1 (25)

222 17 13/16 (452) Rd 34 x 1/8

676 17 13/16 (452) Rd 34 x 1/8

667 17 7/16 (442) 1 3/8 (35)

138 21 (533) 2 (50)

230 21 15/16 (558) Rd 52 x 1/6

677 21 15/16 (558) Rd 52 x 1/6

668 21 (553) 2 (50)

352 21 5/16 (541) 2 1/2 (64)

354 22 7/16 (569) Rd 78 x 1/6

678 22 7/16 (569) Rd 78 x 1/6

669 21 5/16 (541) 2 1/2 (64)

361 35 1/8 (893) 39/16 (91)

685 35 1/8 (893) Rd 110 x 1/4-7e 6e

679 35 1/8 (893) Rd 110 x 1/4-7e 6e

680 35 1/8 (893) 51/4 (133)

664 35 1/8 (893) 31/2 (89)

687 35 1/8 (893) 39/16 (91)

694 35 1/8 (893) Rd 98 x 1/6-7e 6e

(1) Wymienione powyzej rodzaje przytaczy stanowiag opcje standardowe. Dostepne sg rowniez inne typy przytaczy — nalezy
skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielstwem Emerson Process Management.

Przeptywomierze Micro Motion® z serii H
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Specyfikacja zamoéwieniowa

Model Opis urzadzenia

Standardowe wykornczenie powierzchni

H025S Czujnik z serii H; 1/4—cala; stal nierdzewna 316L; gtadko$¢ powierzchni 32 Ra (0.8 um)
HO050S Czujnik z serii H; 1/2—cala; stal nierdzewna 316L; gtadkos¢ powierzchni 32 Ra (0.8 um)
H100S Czujnik z serii H; 1—cal; stal nierdzewna 316L; gtadkos¢ powierzchni 32 Ra (0.8 um)
H200S Czujnik z serii H; 2—cale; stal nierdzewna 316L; gtadko$¢ powierzchni 32 Ra (0.8 pm)
H300S Czujnik z serii H; 3—cale; stal nierdzewna 316L; gtadko$¢ powierzchni 32 Ra (0.8 um)

Zwigkszona gtadko$¢ powierzchni

HO25F Czujnik z serii H; 1/4—cala; stal nierdzewna 316L; powierzchnia elektropolerowana, gtadko$¢ 15 Ra (0.4 pm)
HO50F Czujnik z serii H; 1/2—cala; stal nierdzewna 316L; powierzchnia elektropolerowana, gtadko$¢ 15 Ra (0.4 pm)
H100F Czujnik z serii H; 1—cal; stal nierdzewna 316L; powierzchnia elektropolerowana, gtadkos¢ 15 Ra (0.4 pm)
H200F Czujnik z serii H; 2—cale; stal nierdzewna 316L; powierzchnia elektropolerowana, gtadkos¢ 15 Ra (0.4 um)
H300F Czujnik z serii H; 3—cale; stal nierdzewna 316L; powierzchnia elektropolerowana, gtadkos¢ 15 Ra (0.4 um)

Przytacze procesowe

Patrz opcje opisane na stronie 19

Opcje obudowy

N Obudowa standardowa

B Podwdjna obudowa wraz z wynikami testow

P Podwdéjna obudowa wraz z wynikami testéw i przytgczami do ptukania (1/2—cala NPT z gwintem wewnetrznym)

Kod Interfejs elektroniczny

Q Zintegrowany procesor lokalny w obudowie aluminiowej pokrytej farba epoksydowg do potgczenia kablem 4—zytowym
ze zdalnie zamontowanym przetwornikiem z technologiag MVD

A Zintegrowany procesor lokalny w obudowie ze stali nierdzewnej do potaczenia kablem 4—zytowym ze zdalnie
zamontowanym przetwornikiem z technologig MVD

\Y Zintegrowany procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej w obudowie aluminiowej pokrytej farbg epoksydowa
do potgczenia kablem 4-zytowym ze zdalnie zamontowanym przetwornikiem z technologig MVD

B Zintegrowany procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej w obudowie ze stali nierdzewnej do potgczenia kablem
4-zytowym ze zdalnie zamontowanym przetwornikiem z technologia MVD

C Czujnik zintegrowany z przetwornikiem Model 1700 lub 2700

w® MVD Solo; zintegrowany procesor lokalny w obudowie aluminiowej pokrytej farbg epoksydowg do bezposredniego
podfaczenia z systemem nadrzednym

DM MVD Solo; zintegrowany procesor lokalny w obudowie ze stali nierdzewnej do bezposredniego podfaczenia z systemem
nadrzednym

Yo MVD Solo; zintegrowany procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej w obudowie aluminiowej pokrytej farbg
epoksydowg do bezposredniego podtaczenia z systemem nadrzednym

EM MVD Solo; zintegrowany procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej w obudowie ze stali nierdzewnej
do bezposredniego podtgczenia z systemem nadrzednym

1@ Czujnik zintegrowany z przetwornikiem IFT9701

R Skrzynka przytaczeniowa aluminiowa pokryta farbg epoksydowg do podtgczenia kablem 9-zytowym

H Skrzynka przytaczeniowa aluminiowa pokryta farbg epoksydowg w wersji wysokotemperaturowej do podtgczenia
kablem 9-zytowym

Ciag dalszy na nastepnej stronie

(1) Jesli zamdwiono interfejs kod W, D, Y lub E z atestami kod C, A lub Z, to dostarczana jest rowniez bariera iskrobezpieczna MVD.
Z atestami kody M lub N bariera nie jest dostarczana.

(2) Opcja niedostena dla czujnika H300

20 Przeptywomierze Micro Motion® z serii H



Specyfikacja zamowieniowa cig daiszy

Kod Przepusty kablowe
Interfejs elektroniczny kody Q, A, V,B, W,D, Yi E
B 1/2—cala NPT — bez dtawikéw kablowych
E M20 — bez dtawikéw kablowych
F Dtawik kablowy mosiezno/niklowy ($rednica kabla od 8.5 do 10 mm)
G Dtawik kablowy ze stali nierdzewnej (Srednica kabla od 8.5 do 10 mm)
Interfejs elektroniczny kody C i | (zintegrowany przetwornik)
A Bez dfawikow
Interfejs elektroniczny kody R i H (skrzynka przytaczeniowa do kabla 9-zytowego)
A 3/4-cala NPT — bez dtawikow
H Dtawik kablowy mosiezno/niklowy
J Dtawik kablowy ze stali nierdzwnej
Kod Atesty do prac w obszarach zagrozonych wybuchem
M Standard Micro Motion (bez atestow)
N Standard Micro Motion / zgodno$é z PED
cm CSA (tylko Canada)
A® CSA C-US (U.S.A. i Canada)
zMm ATEX — urzadzenie kategoria 2 (strefa 1) / zgodno$¢ z PED
Kod Jezyk
A Instrukcja instalacji w jezyku duriskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
D Instrukcja instalacji w jezyku holenderskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
E Instrukcja instalacji w jezyku angielskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
F Instrukcja instalacji w jezyku francuskim i instrukcja obstugi w jezyku francuskim
G Instrukcja instalacji w jezyku niemieckim i instrukcja obstugi w jezyku niemieckim
H Instrukcja instalacji w jezyku finskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
| Instrukcja instalacji w jezyku wtoskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
J Instrukcja instalacji w jezyku japonskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
M Instrukcja instalacji w jezyku chinskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
N Instrukcja instalacji w jezyku norweskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
o Instrukcja instalacji w jezyku polskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
P Instrukcja instalacji w jezyku portugalskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
R Instrukcja instalacji w jezyku rosyjskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
S Instrukcja instalacji w jezyku hiszpanskim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim
w Instrukcja instalacji w jezyku szedzkim i instrukcja obstugi w jezyku angielskim

(1) Jesli zamdwiono interfejs kod W, D, Y lub E z atestami kod C, A lub Z, to dostarczana jest rowniez bariera iskrobezpieczna MVD.

Z atestami kody M lub N bariera nie jest dostarczana.

Przeptywomierze Micro Motion® z serii H
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Specyfikacja zamowieniowa cigg daiszy

Kod Opcja przysztosciowa

Zerezerowowana do wykorzystaia w przysztosci

Kod Opcija przysztosciowa 2

Zerezerowowana do wykorzystaia w przysztosci

Kod Oprogramowanie aplikacyjne pomiarowe

Brak oprogramowania

Opcje fabryczne

Urzgdzenie standardowe

Wykonczenie powierzchni CEQ (opcja przysztosciowa)
Produkt CEQ

Urzadzenie uzywane (jesli jest dostgpne)

Typowy numer zamoéwieniowy: H025S 121 NC A AEZZZ2Z
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